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— Ciclo de vida de Cimex lectularius (Chinches de cama)
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Surgimiento de uso de nanomateriales como posibles insecticidas
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Fig 1. NpSIO, de distinto tamainos con sus valores relativos. A) Nps 18 nm TEM; B) Nps 60 nm SEM; C) _-

Nps 60 nm TEM; D) Nps 108 nm TEM. NpSiO. 108 nm (-) Topico 7.14%
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cuticula mpregnacion en papel 40 0%

Polvo en vidrio - NR

2 mm —

Fig. 2. Imagenes de |nd|V|duos de distintos estadios de chinches de cama por ESEM. (Vista ventral - Region
proboscide). A) Ninfa de chinche de cama expuesta al polvo de NpSiO, 18 nm (-). B) Adulto macho, no expuesto a

tratamiento.
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